
用本方法测量分析了 He-Ne 噪声特性，对于普通管和普通电源，噪声主要来自电源诱发

的低频纹波电压噪声，几千赫至百千赫量级的等离子体噪声和偏振换向噪声2 噪声值在 1'"

8%，预热时或增大电流时可达 10%。改进器件结构和工艺后这些噪声可降低到 0.1-0. 05 % 。

本方法试制的仪器由光电接受器、低频微伏表和双笔记录仪组成。 He-Ne 激光噪声 90%

以上是在 1MHz 频率以内p 仪器的宽带已足够了3 因为几十兆赫的模差拍噪声是个特定的固

定频率3 而几兆赫的模相合噪声在短腔管(用于要求低噪声场合)是不存在的。 低频微伏表可

输出表示噪声大小的直流电压3 连同光探测器上代表激光功率的直流分量一起输入到记录仪，

即可得到噪声值:N= f'/V(知)，用功率计标定后可得噪声功率。 (228)
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以往的研究者都致力于抑制放电驰张振荡以降低噪声。文章描述了一种新颖器件，激光管

极间电容与放电通道类似负阻特性的动态阻抗组成了一个振荡回路3 在发生放电驰张振荡的

同时产生激光振荡，输出激光脉冲，放电振荡由准直流高压电源的高压脉动所同步。 脉冲氮­

氛激光器输出峰值功率大于 1mW、频率为 102 "，105 Hz 的激光脉冲p 电源总功耗最低可小于

80mW。 激光脉冲频率可为晶体振荡器控制而稳定度甚高p 这种微功耗激光器具有方向漂移

小、光电放大器接收灵敏度高且抗干扰能力强的优点。 (229)
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高频气体放电、冷阴极或热阴极气体放电均产生气体的电吸收。 文中在分析杂质气体对

激光增益、功率稳定性以及对器件储存寿命影响的基础上，提出了放电"净化口激光管中工作气 f 

体的新工艺。

作者收集了使用愈期p 激光输出甚微3 以及存放二年以上而无激光输出的 11 支国产 He­

Ne 管，做了光谱分析、大电流放电净化处理和解吸气体实验p 证实了这一工艺的可行性。 其中

有 8 支样管的激光功率恢复到或接近于原先的水平，二支因腔镜污染元激光输出p 但光谱分析

判明管内 He-Ne 气体却获得净化3 另一支激光管因严重漏气杂质气体未能完全清除。 目前这

批激光器已在四个单位运转五个多月 3 功率仅下降 15% 左右。

文中还对具有铝 (或铝合金)阴极结椅的 He-Ne 激光器在大电流放电时吸收非惰性气体
的机理作了初步分析。 指出3 采用放电净化处理能有效地解决 He-Ne 激光器的长期存储问

题3 并且对惰性气体离子激光器和金属蒸气激光器也有参考价值。 (230)
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